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【57】申請專利範圍
1.　一種不含液體阱，其用於氣體中微量酸性或鹼性氣載分子污染物，其包含：外殼，其包
含入口及出口；在該入口與該出口之間的流動路徑；及剛性燒結親水性材料，其位於該

入口與該出口之間的該流動路徑中且密封於該外殼中，該剛性燒結親水性材料以 0.05莫
耳毫當量至 10莫耳毫當量用於捕捉該氣體中之酸性氣載分子污染物的鹼性物質或約 0.05
莫耳毫當量至 10莫耳毫當量用於捕捉該氣體中之鹼性氣載分子污染物的酸性物質官能
化。

2.　一種不含液體阱，其用於氣體中微量酸性或鹼性氣載分子污染物，其包含：外殼，其包
含入口及出口；在該入口與該出口之間的流動路徑；及剛性燒結親水性材料，其位於該

入口與該出口之間的該流動路徑中且密封於該外殼中，該剛性燒結親水性材料以 0.05莫
耳毫當量至 10莫耳毫當量與該氣體中之酸性氣載分子污染物形成溶劑可溶性反應產物的
鹼性物質或 0.05莫耳毫當量至 10莫耳毫當量與該氣體中之鹼性氣載分子污染物形成溶
劑可溶性反應產物的酸性物質官能化。

3.　如申請專利範圍第 2項之不含液體阱，其中該溶劑為水。
4.　如申請專利範圍第 1、2或 3項之不含液體阱，其中該剛性燒結親水性材料以 0.05莫耳
毫當量至 5莫耳毫當量用於捕捉該氣體中之酸性氣載分子污染物的鹼性物質或 0.05莫耳
毫當量至 5莫耳毫當量用於捕捉該氣體中之鹼性氣載分子污染物的酸性物質官能化。

5.　如申請專利範圍第 1、2或 3項之不含液體阱，其中該剛性燒結親水性材料以 0.1莫耳毫
當量至 10莫耳毫當量用於捕捉該氣體中之酸性氣載分子污染物的鹼性物質或 0.1莫耳毫
當量至 10莫耳毫當量用於捕捉該氣體中之鹼性氣載分子污染物的酸性物質官能化。
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6.　一種不含液體阱，其用於氣體中微量酸性氣載分子污染物，其包含：外殼，其包含入口
及出口；在該入口與該出口之間的流動路徑；及剛性燒結親水性材料，其位於該入口與

該出口之間的該流動路徑中且密封於該外殼中，其中該剛性燒結親水性材料為平均孔徑

為 5微米至 50微米的燒結不鏽鋼且以鹼金屬碳酸鹽或鹼金屬碳酸氫鹽官能化。
7.　如申請專利範圍第 6項之不含液體阱，其中該剛性燒結親水性材料以碳酸鈉官能化。
8.　一種用於偵測或量測氣流中微量酸性或鹼性氣載分子污染物之方法，其包含：使氣流按
足以用剛性燒結親水性材料捕捉可偵測量之該酸性或鹼性氣載分子污染物的流動速率及

持續時段流入如申請專利範圍第 1至 7項中任一項之不含液體阱的入口中，流經流動路
徑且自出口流出；自該剛性燒結親水性材料解吸附該捕捉之酸性或鹼性氣載分子污染

物，藉此提供樣品；及分析該樣品之微量酸性或鹼性氣載分子污染物，藉此偵測或量測

該氣流中之微量酸性或鹼性氣載分子污染物。

9.　如申請專利範圍第 8項之方法，其中該時段為 2至 8小時。
10.   如申請專利範圍第 9項之方法，其中該時段為 4小時至 6小時。
圖式簡單說明

前文將自以下對本發明的例示性具體實例的更加具體的描述中清楚可見，如附圖中所圖

示，其中在全部不同的視圖中，相同的參考符號是指相同部件。圖式不必按比例繪製，而是

重點說明本發明的具體實例。

圖 1A為在本發明之一種型式中的不含液體阱外殼的表示。
圖 1B為在本發明之一種型式中的不含液體阱總成的分解圖。
圖 1C為在本發明之一種型式中的不含液體阱總成的分解圖。
圖 1D為圖 1A-圖 1C中之鎖緊螺母的另一視圖。
圖 1E為至少圖 1A及圖 1B之上游組件的另一視圖。
圖 1F為至少圖 1A及圖 1B之下游組件的另一視圖。
圖 1G為在本發明之一種型式中的不含液體阱之裝配後透視圖。
圖 2為隨阱容量變化之捕獲效率的曲線，且顯示不含液體鹼阱在 0%及 40% RH下的氨氣

容量。

圖 3為隨容量變化之捕獲效率的曲線，且顯示不含液體酸性阱在 0%、22%及 35% RH下
的 SO2容量。
圖 4為隨測試次數變化的氨氣捕獲效率之曲線，且顯示標準空氣採集器、pH調整型空氣

採集器及本發明之不含液體阱的氨氣捕獲效率。

圖 5A為隨已知氨氣氣體源之量測次數變化的氨氣濃度之曲線，且顯示空氣採集器量測之
氨氣濃度始終低於已知氨氣濃度且低於不含液體阱量測之氨氣濃度。

圖 5B為不含液體阱及標準空氣採集器之捕獲之氨氣濃度的關聯圖，且顯示兩種阱之資料
組並未在統計學上有顯著不同。
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